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1. 의 뢰 자 : 최치원

- 기 관 명 : 한양대학교 플라즈마전자공학연구실

- 주    소 : 서울시 성동구 왕십리로222 한양대학교 공업센터별관 401-1호

-의뢰일자 : 2026년 01월 26일

2. 시험성적서의 용도 : 기관제출

3. 시 료 명  : 패턴웨이퍼

4. 시험기간 : 2026년 01월 27일

5.

6. 시험결과

수량

시간/횟수

5 50,000 250,000 첨부파일 참조

15 15,000 225,000

3 15,000 45,000

※ 본 시험결과서는 시험의뢰인에 의해 제공된 시료에 한하며, 용도 이외의 사용을 금 합니다.
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공급가액
총 액 572,000

520,000

52,000세 액 

    2026.01.27.

SEM

EDS

시험방법 : Field Emission Scanning Electron Microscopy (FE-SEM),
                Energy Dispersive X-ray Spectrometer (EDS)

패턴웨이퍼

Pt coating

시험결과서
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